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Am 22.11.2019 wurde Dr. Wolfram Knapp (r.) durch Prof. Dr. Matthias Hackert-Oschätzchen (l.) in den Ruhestand verabschiedet.

Die Forschungsergebnisse von Dr. Knapp sind in ca. 80 Fachveröffentlichungen und 20 Patenten dokumentiert. Dr. Knapp ist
Mitautor des Buchs Vacuum Electronics - Components und Devices sowie Mitherausgeber der Bücher Leibniz und Guericke im
Diskurs und Vacuum Electron Sources.
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